AUTOMATICKE SYSTEMY

KIC 24/7

Systém pro automaticky teplotni management .
RPI inspekce reflow procesu
Vyhodnoceni DPMO a vyt éznosti
24hodinovy monitoring procesu
Nepretrzité sledovani SPC a Cpk
Automatické m éreni tep.profilu
Moznost zp étného dohledani
SniZeni nutnosti pravidelného

vytva feni profil

Vystrazné znameni v p Ffipadé
vychyleni procesu z p Fedepsanych
hodnot
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MOZNOSTI ROZSIRENI
» Evidence dle €arového kédu
» Monitorovani procesu ze
vzdaleného pracovist é

OPTIMALIZACNI SOFTARE
» Auto-Focus
» Optimalizace spot Feby energie

AMTECH

KIC VISION

Automaticky systém, ktery umoznuje méfit
teplotni profily v pravidelnych intervalech
1x za den az 1x za hodinu.

VLASTNOSTI
» Eliminuje nutnost pariodického
méreni profil G

MOZNOSTI ROZSIRENI
» Vystrazné znameni v p fipadé
vychyleni procesu z p fedepsanych
hodnot
» Monitorint SPC
» LDO - live data vystup

KIC 24/7 WAVE
Sytém pro kontinualni sledovani a zaznam dat
v realném Case pfi pajeni vinou.

VLASTNOSTI
> Automatické m éreni profil G
» Eliminuje nutnost pariodického
méreni profil G
» Monitoring SPC
» Moznost zp étného dohledani dat ke
kazdému vyrobku

MOZNOSTI ROZSIRENI
> Evidence dle ¢arového kédu
» Navigator software
» Auto-Focus software
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